






































专利名称(译) 超声波装置，超声波探头，电子设备以及超声波装置的制造方法

公开(公告)号 US10653390 公开(公告)日 2020-05-19

申请号 US14/582635 申请日 2014-12-24

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 KIYOSE KANECHIKA

发明人 KIYOSE, KANECHIKA

IPC分类号 A61B8/00 G10K11/00 A61B8/14 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/4483 G10K11/002 A61B8/4494 A61B8/4444 A61B8/4411 A61B8/4427 A61B8/467 A61B8/4455 
A61B8/5207 A61B8/14 A61B8/4281 A61B8/461

优先权 2014000132 2014-01-06 JP

其他公开文献 US20150190118A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种超声波装置，包括：基板，其上安装有配置为发送和接收超声波的
超声波元件；以及电连接至所述超声波元件的电缆； 一种声透镜，其具
有连接到基板和电缆之一的多个突出部分； 声学匹配单元，其位于基板
和声透镜之间，其中，突出部分沿着基板的外周延伸，并且突出部分在
突出部分延伸的方向上以每单位长度的较低的比率设置。 安装电缆的地
方要比未安装电缆的地方好。
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